




































专利名称(译) 有机层沉积设备和通过使用其制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 US20140329349A1 公开(公告)日 2014-11-06

申请号 US14/078471 申请日 2013-11-12
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当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SEO SUNG HO

发明人 SEO, SUNG-HO

IPC分类号 H01L51/56
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优先权 1020130049623 2013-05-02 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机层沉积设备，包括输送单元，所述输送单元包括转移单元，第
一输送单元和第二输送单元;沉积单元包括一个或多个有机层沉积组件，
用于在附着到转移单元的基板上沉积有机层。所述一个或多个有机层沉
积组件中的每一个包括：多个用于排出沉积材料的沉积源;沉积源喷嘴单
元，包括多个沉积源喷嘴;图案化缝隙片包括多个图案化缝隙;多个源快门
分别与多个沉积源分离，并阻挡在多个沉积源中的每一个中蒸发的沉积
材料。多个源快门沿不同方向移动，从而阻挡或允许通过沉积材料。
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